
Обладнання з магнітним віддзеркаленням (2100; 2200; 3100; 3200) для утримання плазми, яке 

має множину поздовжньо розташованих надпровідних котушок (2104, 2105, 2106a, 2106b), 

призначених для створення області (2106) утримання плазми відкритого поля, і ця область 

(2106) утримання плазми на кожному з двох кінців обмежена відповідною зоною (2108) 

віддзеркалення підвищеної щільності магнітного потоку відносно центральної зони (2110) 

області (2106) утримання плазми, причому надпровідна котушка (2105, 2106a, 2106b) 

множини надпровідних котушок розташована поруч із зоною (2108) віддзеркалення, і має 

поперечний переріз, у площині, що перетинає лінію (2112) магнітного поля крізь зону 

віддзеркалення, який має витягнуту форму в напрямку вздовж лінії (2112) магнітного поля. 


